
(普通旋盤作業)

A甲0001(実・学) A甲0003(実) A甲0004(学) A甲0005(実・学) A甲0006(実)

A甲0007(実・学) A甲0008(実・学) A甲0009(実・学) A甲0010(実・学) A甲0011(実・学)

A甲0013(実) A甲0014(実) A甲0015(実・学) A甲0016(実・学) A甲0017(実・学)

A甲0018(実・学) A甲0019(実・学) A甲0021(実・学) A甲0023(実) A甲0024(実・学)

A甲0025(学) A甲0026(学) A甲0028(実・学) A甲0029(実・学) A甲0030(学)

A甲0031(実・学) A甲0032(学) A甲0033(実・学) A甲0034(実・学) A甲0035(実・学)

A甲0036(実・学) A甲0037(実・学) A甲0038(実・学) A甲0039(実・学) A甲0040(実)

A甲0041(実・学) A甲0042(実・学) A甲0043(実・学) A甲0044(実・学) A甲0045(実・学)

A甲0046(実・学) A甲0047(実・学) A甲0048(実・学) A甲0049(実・学) A甲0050(実・学)

A甲0051(実・学) A甲0052(実・学) A甲0053(実・学) A甲0054(実・学) A甲0055(実・学)

A甲0056(実・学) A甲0057(実・学) A甲0058(実・学) A甲0059(実・学) A甲0060(実・学)

A甲0061(実・学) A甲0062(実・学) A甲0063(実・学) A甲0064(実・学) A甲0065(実・学)

A甲0066(実・学) A甲0067(実・学) A甲0068(実・学) A甲0069(実・学) A甲0070(実・学)

A甲0071(実・学) A甲0072(実・学) A甲0073(実・学) A甲0074(実・学) A甲0075(実・学)

A乙0001(学) A乙0002(学) B　0002 B　0003 B　0005

B　0006 B　0007 B　0008 C　0001 C　0002

C　0003

(機械検査作業)

A甲0001(実・学) A甲0002(実・学) A甲0003(実・学) A甲0004(実・学) A甲0005(実・学)

A甲0006(実・学) A甲0007(実・学) A甲0008(実・学) A甲0009(実・学) A甲0010(実・学)
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A甲0011(実・学) A甲0012(実) A甲0013(実・学) A甲0014(実・学) A甲0015(実・学)

A甲0016(実) A甲0017(実・学) A甲0018(実・学) A甲0019(実・学) A甲0020(実・学)

A甲0021(実・学) A甲0022(実・学) A甲0023(実・学) A甲0025(実・学) A甲0026(実・学)

A甲0028(実・学) A甲0029(実・学) A甲0030(実・学) A甲0031(実・学) A甲0032(実・学)

A甲0033(学) A甲0034(学) A甲0035(学) A甲0037(学) A甲0038(学)

A甲0039(学) A甲0040(実・学) A甲0041(実) A甲0042(実・学) A甲0043(実・学)

A甲0044(実・学) A甲0045(実・学) A甲0046(実・学) A甲0047(実・学) A甲0048(学)

A甲0049(実・学) A甲0050(実・学) A甲0051(実・学) A甲0052(実・学) A甲0053(実・学)

A甲0055(実) A甲0056(実・学) A甲0057(実・学) A甲0058(学) A甲0059(実・学)

A甲0060(実・学) A甲0061(学) A甲0062(学) A甲0063(実・学) A甲0064(学)

A甲0066(実・学) A甲0067(実・学) A甲0068(実・学) A甲0069(実・学) A甲0070(実・学)

A甲0071(実・学) A丙0001(実) C　0002 C　0003 C　0004

C　0005

(電子機器組立て作業)

A甲0001(実・学) A甲0002(実・学) A甲0003(学) A甲0004(実・学) A甲0005(学)

A甲0006(実・学) A甲0007(学) A甲0008(実) A甲0009(実・学) A甲0010(実・学)

A甲0011(実・学) A甲0012(実・学) A甲0013(実・学) A甲0014(実・学) C　0001

C　0002 C　0004 C　0005 C　0006 C　0007

(シーケンス制御作業)

A甲0001(実・学) A甲0002(実・学) A甲0003(実・学) A甲0004(実・学) A甲0005(実・学)

A甲0006(実・学) A甲0007(実・学) A甲0008(実・学) A甲0009(学) A甲0010(実・学)

A甲0011(学) A甲0012(学) A甲0013(学) A甲0014(実・学) A甲0015(学)

A甲0016(学) A甲0017(実・学) A甲0018(実・学) A甲0019(実・学) A甲0020(実・学)



A甲0021(実・学) A甲0022(実・学) A甲0023(実・学) A甲0024(実・学) A甲0025(実・学)

A甲0026(実・学) A甲0027(実・学) A甲0028(実・学) A甲0029(実・学) A甲0030(実・学)

A甲0031(実・学) A甲0032(実・学) A甲0033(実・学) A甲0034(実・学) A甲0035(実・学)

A甲0036(学) A甲0037(実・学) A甲0038(実・学) A甲0039(実・学) A甲0041(実・学)

A甲0042(実・学) A甲0043(実・学) A甲0044(実・学) A甲0045(実・学) A甲0046(実・学)

A甲0047(実・学) A甲0048(実・学) A甲0049(実・学) A甲0050(実・学) A甲0051(実・学)

A甲0052(実・学) A甲0053(実・学) A甲0054(実) A甲0055(実・学) A甲0057(実)

A甲0058(実・学) A甲0059(実・学) A甲0060(実・学) A甲0061(実・学) A甲0062(実・学)

A甲0063(実・学) A甲0064(実・学) A甲0065(実・学) A甲0066(実・学) A乙0001(学)

A乙0002(学) A乙0003(学) A乙0004(学) A乙0005(学) A乙0006(学)

A乙0007(学) A乙0008(学) A乙0009(学) A乙0010(学) A乙0011(学)

A丙0001(実) B　0001 B　0002 B　0003 B　0005

B　0006 B　0008 B　0009 C　0001 C　0002

C　0003 C　0004 C　0005 C　0006 C　0007

C　0008

(プリント配線板設計作業)

A甲0001(実・学)

(量産形内燃機関組立て作業)

A甲0001(実・学) A甲0003(実) A甲0004(実・学) A甲0006(実) A甲0007(実)

A甲0008(実) A甲0009(実) A甲0014(実・学) A甲0015(実) A甲0016(実)

A甲0017(実・学) A甲0018(実) A甲0020(実・学) A甲0022(実・学) A甲0023(実・学)

A甲0024(学) A甲0025(実・学) A甲0026(実・学) A甲0027(実・学) A甲0028(実)

A丙0001(実)



(冷凍空気調和機器施工作業)

A甲0001(実)

(家具手加工作業)

A甲0001(実・学) A甲0002(実・学) A甲0003(学) A甲0004(学) A甲0005(実・学)

A甲0008(実・学) A甲0009(実・学) A甲0010(実・学)

(射出成形作業)

A乙0001(学)

(大工工事作業)

A甲0001(実・学) A甲0002(学) A甲0004(学) A甲0005(学) A甲0006(実・学)

A甲0007(実・学) A甲0008(実・学) A甲0009(実・学) A甲0010(実・学) A甲0011(実・学)

A甲0012(実・学) A甲0013(実・学) B　0001 C　0001 C　0003

C　0005

(建築配管作業)

A甲0001(実・学)

(テクニカルイラストレーションＣＡＤ作業)

A甲0001(実・学)

(機械製図手書き作業)

A甲0001(学) A甲0002(学) A甲0003(学) A甲0004(実・学) A甲0005(学)

A甲0006(学) A甲0007(学) A甲0009(学) A甲0010(学) A甲0011(実・学)

A甲0012(学) A甲0013(学) A甲0014(学) A甲0015(学) A甲0016(学)

A甲0017(学) A甲0018(学) A甲0019(学)

(機械製図ＣＡＤ作業)

A甲0001(学) A甲0002(実・学) A甲0003(実・学) A甲0005(学) A甲0006(実・学)



A甲0007(実・学) A甲0008(実・学) A甲0009(学) A甲0010(学) A甲0011(学)

A甲0012(実・学) A甲0013(実・学) A甲0014(実・学) A甲0015(学) A甲0016(学)

A甲0017(実・学) A甲0018(実・学) A甲0019(実・学) A甲0020(実・学) A甲0021(学)

A甲0022(実・学) A甲0023(学) A甲0024(実・学) A甲0025(実・学) A甲0026(実・学)

A甲0027(実・学) A甲0028(学) A甲0029(学) A甲0030(実・学) A甲0031(実・学)

A甲0032(実・学) A甲0033(実・学) A甲0034(学) A甲0035(学) A甲0036(実・学)

A甲0037(学) A甲0038(実・学) A甲0039(学) A甲0040(学) A甲0041(学)

A甲0042(学) A甲0043(学) A甲0044(学) A甲0045(実・学) A甲0046(実・学)

A甲0047(実・学) A甲0048(実・学) A甲0049(学) A甲0050(学) A甲0051(学)

A甲0052(学) A甲0053(実・学) A甲0054(実・学) A乙0001(学) B　0001

C　0001 C　0002 C　0003 C　0004

(配電盤・制御盤製図作業)

A乙0001(学)


